
NuPure IIII            Request For Quotation 

Gas:  
ガス種 

 

Flow (slpm):  
流量 Average:          Max:  

Pressure (MPa):  
圧力（絶対圧 or ゲージ圧） Operating:         Max:  

Inlet Purity (ppm):  
精製器 入口純度 Total:     H2O:   O2:   CO:   CO2:   N2:   CH4:   H2:   

Outlet Purity (ppb): 
精製器 出口純度 Total:     H2O:   O2:   CO:   CO2:   N2:   CH4:   H2: 

Particle Removal: 
0.003μmフィルター有無 Yes □  0.003 µm            No □ 

Operating Time:  
操作（ガス使用）時間 Hours/Day:          Days/Week:          Weeks/Year:  

Style:  
精製器仕様方法 Point of use: □   Component Set: □   Bulk System: □   Wall Mounted: □ 

Voltage:  
OMNIシリーズのみ選択 100 V□  115 V□  230 V□  208 V/3 PH□ 

Options:  Automatic Bypass: □    Manual Bypass: □    Spare Vessel: □   
End-Point Detector - Visual: □  End-Point Detector – Electronic/Alarm: □ 

                                                                                                             
 

会 社 名：                                
ご担当者名：                                
TEL / FAX ：                                
Mail   ：                                
備考欄（使用用途など）：                               
                                      
                                      
                                      
                                      
 

NuPure IIII agent in Japan                          
株式会社 エムアイティ                                                         
〒194-0023 東京都町田市旭町1-7-5 エンゼルビル1F                                       
℡:042-710-3780 / Fax:042-727-2749  E-mail: yuya@mit-co.com     URL: http://www.mit-co.com     


